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Mikromekaaninen kytkin ja silhen integroitu komponenttl
Mikromekanisk omkopplare och dirl integrerad komponent

Tiivistelma - Sammandrag

Mikromekaaninen kytkin. Kytkin kisitté puclijohdekalvolle (100} rakennetun kytkimen ja ainakin osittain sen kanssea padllekkéin raken-
netun intagroidun komponentin {110). Kytkimen llikkeen aiheuttavalle alueclle sytetéidin tasaj@nnitesignaali, jonka seurauksena kytki-
maen asento muuttuu siten, ettd kytkimen lilkkuva 1aso {104) tukeutuu sitd varten rakennettujen tukien (102) varaan. Asennon muutos
aikaansaa varauksen muutoksen integroidussa komponentissa, jonka seurauksena komponentin vina muuttuu. Kytkin voidaan
valmisiaa samaan puolijohdekerrokseen kuin SOl-mikropiirit.

Mikramekanisk avikoppare. Avkopplaren omfatiar pd en halviedarfilm (100} uppbyggd avkopplare och Atminstone delvis pé den
uppbyogd integrerad komponent (110). Till den area som orsakar riralse f6r avkepplaren utmatas likspanningsignal, som resultat av
vilken signal avkepplarens position &ndras sa, att avkopplarens rorliga plan (104) stddjer sig pé stéd (102) uppbyggda for det planet.
Andringen i positionen orsakar laddningséndringen i den integrerade komponenten, fran vilken fSljer att komponentens strém andrar.
Avkopplaren kan tillverkas i samma halvledariager som SOI-mikrokretsar.

105

VA




	BIBLIOGRAPHY

